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0   Vakuum-Stromdurchführung. 
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0   Eine  Vakuum-Stromdurchführung  für  eine  Mehr- 
zahl  von  Meß-  oder  Signalstromleitungen,  die  vaku- 
umdicht  in  eine  Öffnung  (1A)  einer  Wand  (1)  eines 
Vakuumgefäßes  oder  eines  Flansches  einsetzbar  ist, 
hat  einen  in  einem  Rohr  (2)  vakuumdicht  befestigten 
Sockel  (3),  der  auf  beiden  Seiten  eine  den  Stromlei- 
tungen  entsprechende  Anzahl  von  elektrisch  leiten- 
den  Steckverbindungsstiften  (3C)  aufweist.  Auf  den 
beiden  Seiten  des  Sockels  werden  jeweils  mit  einer 
Steckerbuchse  (4)  nach  innen  bzw.  nach  außen  füh- 
rende  Kabel  angeschlossen. 

FIG.  1 

in  m 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



3  fcuropäisches 
Patentamt EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE EP  9 3 1 0 6 2 5 4 . 1  

naiegoriei rennzeicnnung  des  Dokuments  mit  Angab«,  soweit  erforderlich. der  maßgeblichen  Teile 
Betrifft 

Anspruch 
KLASSIFIKATION  OER 
ANMELDUNG  (W  Cl.«l 

DE  -  A  -  2  824  637 
(NATIONAL  LABORATORY  FOR 
HIGH  ENERGY  PHYSICS) 

*  Anspruch   1;  Fig.   3  ; 
S e i t e   7,  l e t z t e r   Absatz   -  
-  S e i t e   8,  Z e i l e   5  * 

DE  -  A  -  3  149  677 
(SIEMENS  AG) 

*  Fig.   1,4  * 

1 , 2 ,  
4 - 6  

H  01  B  1 7 / 3 0  

CH 526  844 1,  10 
(JENAER  GLASWERK) 

*  Anspruch ;   U n t e r a n s p r u c h   2 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  <W  CH 

H  01  B  1 7 / 0 0  
H  01  J  5 / 0 0  
H  01  J  1 9 / 0 0  
H  01  J  2 9 / 0 0  
H  01  R  3 3 / 0 0  

uer  vorliegende  Hecherchenbencht  wurde  lur  alle  Patentansprüche  erstellt. 
Hecnerchenort 

WIEN AbschluOdatum  der  Recherche 
2 0 - 1 2 - 1 9 9 4  

Prüfer 
SCHMIDT 

KA  I  fcUUHIb  DER  GENANNTEN  DOKUMENTEN  E  : X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer  D  : anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategone  L  : A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur  &  : T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

alleres  Patentdokument,  das  |edoch  erst  am  oder 
nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie.  überein- 
stimmendes  (Dokument 


	Bibliographie
	Recherchenbericht

